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摘要(译)

提供一种用于切割玻璃基板的方法，由此可以对玻璃基板进行划线，而
不受形成在其上的沉积膜的存在或厚度的影响，并且不会刮擦沉积的
膜。为了处理在其一个表面上形成的具有沉积膜（例如薄膜或树脂膜）
的玻璃基板，提供了剃刮装置，该剃刮装置是去除沉积膜的条形部分以
暴露条带的刀片 - 玻璃基板上的成形区域和轮式切割器（14a），其沿着
暴露在玻璃基板上的条形区域形成划线。沿着划线切割玻璃基板。
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